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Doprovodný program k 30. výročí kurzů vakuové techniky  

na SŠIEŘ v Rožnově pod Radhoštěm 

dne 19. června 2024 

 ČASOVÝ PLÁN 

8:00 - 8:45 Osvětová přednáška pro studenty SŠIEŘ (místnost č. 101) 

Uplatnění vakuové techniky ve vědě a průmyslu,  

využití produktů vakuových technologií v každodenním životě 

 RNDr. Martin Jeřáb, Ph.D., Ústav fyziky plazmatu AV ČR, Praha 
8:50 - 9:00 Informace pro studenty SŠIEŘ o možnostech uplatnění (místnost č. 101) 

 Regionální firmy využívající vakuové technologie 

 Ing. Karel Bok, Rožnov pod Radhoštěm 
9:00 - 9:35 Osvětová přednáška pro studenty SŠIEŘ (místnost č. 101) 

 Představení společnosti On Semiconductor Czech Republic, s.r.o. 

 RNDr. Petr Pánek, Ph.D., On Semiconductor Czech Republic, s.r.o. 

10:00 - 13:00 Prezentace výrobců a dodavatelů vakuové techniky 

 Český metrologický institut Brno 

 Ionbond Czechia, s.r.o., Dolní Bečva 

 Edwards, s.r.o., Lutín 

 On Semiconductor Czech Republic s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm 

 Sensit s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm 

 Vakuum servis s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm 

14:00 – 16:00 Slavnostní setkání při příležitosti třiceti let trvání kurzů na SŠIEŘ 

 sborovna školy 
 Program: 

 Ing. Milada Chamillová, ředitelka SŠIEŘ 

  Stručná historie školy, současné zaměření 

 Ing. Karel Bok, spoluorganizátor kurzů vakuové techniky 

  Historie kurzů vakuové techniky na SŠIEŘ 

 Ing. Iva Jungwirthová, místopředsedkyně výboru České vakuové společnosti 

  Zdravice a představení České vakuové společnosti 

 RNDr. Petr Pánek, Ph.D., On Semiconductor Czech Republic, s.r.o., Rožnov p.R. 

  Spolupráce společnosti On Semiconductor se školou 

  Neformální setkání hostů, pohoštění 

 


